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(57)  '1.   Способ  измерения.параметров•стекловолоконных  иэделий,    основан-
ный  на  Формировании  связанного  с
исследуемым  объектом модулированно-
го  интерФеренционного  поля  входного
излучения  преобразования  его  в  элект-
рический  сигнал,  :создании  внешнего
опорного  сигнала,  синхронного детек-,
тирования,  полученных  сигналов и опре-
делении  степени  1{огерентности  выходJ`
нQго  излучения,     о  т .л  и  ч  а  іо  щ  и  й-
с  я    тем,  что,  с  целью  одновременно-
го  определения  степени  когерентности
и  потерь,   `а  также  увеличения  точ-•ности  измерений,   входное  йзлучение
модулируют  по  частот'е,  дополнитель-
но  Формируют  не  связанное  с  исследуе-

nФ"  объектом  интерФеренционное  поле,
преобразуют  его  в   электричес1{ий   сиг-
нал  и  используют  этот  сигнал  в  ка-
честве  опорного для  синхронного де-
тектирования  сигналов  от  интерФерен-
ционных  полей,  при  этом  величину
потерь  Р    определяют  из  сботноше-
ния,   связываюL`]его  потеріі,   степень

#О::Ё:;Т!]ОС::с:ед;:й:::О::ъ:ЁJтIgЧеНИЯ
1-v2   1

р=4-т.т

2.   Устройство  для  реализации  сг1о-
соба  по  п.1,     содержащее  источник
входного  излучения,  двухлучевой  ин-
терФерометр,  установленньй  в  интер-
Ферирующих  лучах  исследуеmm  объект.,
Фотоприемник  с  усилителем  и  подкrію-
ченный  к  нему  по  измерительному  вхо-
ду  синхронный  детектор,    о  т  л  и  -
ч  а  ю  щ  е  е  с  я    тем,  что  в  него
дополнительно  введены  модулятор
частоты  входного  излу`ченйя,  два  пслу
проводниковых  зер.кала,  Фотоприемник,
усилитель-ограні1читель,  и  Фазовра-
щатель,   при  этом  зеркала  устаіIовлены
на  пути  интерФериЬующих  луч`ей  до
исследуемого  объекта,   а  выХ9Ц  Фа-
зовращателя  под.ключен  ко  входу  опор-
ного  напряжения  синхронно1.о  детекто-
ра.
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Изобретение  относится  к  оптико-
интерФеренционнь"  средствам  измере-
ний  и  может  быть  нспользовано дпя
измерения  параметров  оптических  эле-
ментов,  нанример.,  для  измерения  сте-
пени  когерентности  света  и  потерь
в' световодах,   Чстеклянных  и  г1олимер-

занного  с  исследуемь"  объектом  моду-
лнрованного  интерФеренционного  поля
входного  излучения,  преобразовании
его  в  электрическиЯ  сигнал,   создании

5  ::=Н:::е::::::::и:И::лаЛ#е:::йР:::.
налов  и  опрещеilении  степени  коге-

ных  заготовках.
Известен  способ  измеренин  потерь

:ы:Т::Л::g:::::Ы:о::g:ЛсИвЯеХт'а:СсНтОеВкал%-j0

:::::Н:аК;::::::Е:Ё:::ч:о:°Lе::И[L].
Известен  также  способ  измерения

::::::::Ё: ::е5::::::::::Ехс::g:Ёё= , 5
го  с  исследуеьGzм  объектом  мQдулиро-
ванного интерФеренционного  поля
входного  иэлучения  преобразованиЯ
его  в  электрический. сигнал,  создании
опорного  сигнала  с]т  внещнего  генера-
тора  синхронного  детектирования
попученных  сйгналов  и  определении
степени  когерентности  выхQдного  иэ-

[2]лучения
Этот  способ  позволяет  определить

степень  когерентности  выхсшного  из-
лучения  по  формуле

v=#,,,        "
где  1, -  максимальная  амг1литуда  глу-

бины  модуляции ;
[2 -  #о:;#:::{::Я аmЧИТуда глуби_нF\

дангшп  способ  является  наиболее
блиэким  гю  технической  сущности  и
достигаемому  реэулБтату.

способ  осуществляют  устройствdм,
содержащим  источник  входного  излуче-
ния,  двухлучевой  ицтерФерометр,  уста-
новленньm  в  интерФерирующих  луча*
исследуелъй  объект ,   Фотог1риемник
с  усилителем  и  пQдключенньи  к  нему
по  измерительному  входу  синхроннЕm
детектор.  ,.

Указанный  способ  в  силу  специфи-
ки  измерений  предназначен  лшііь  для
определения  степени  когерентности
выходного  изjlучения,  i]е  позвопяет
Jизмерять`  потери  и  имеет  низкуіо  точ-
ность  измерения  в  виду  Формирования
в  нем  опорного  сигнала для  синхрон-.
ного  детектирования  от  внешнего  ге~
нератора,   который  не  учитывает  вI1ия-
ние  Фазовых  искажений  интерФерирую-  .
щйх  лучей  до  исследуемого  объекта
на  результат  измерений.

целью  настоящего  изобретения  явL
ляется  осуществление, одновременного
определения  степени  когерентности

рентнос`ти,  входное  излучение  модули-
руют  по  частоте,  дополнительно  Фор-
мируют  не  связанное  с  исследуеI\ъha
объектом интерФеренционное  поле,
преобразуют  его  в  электрический
сигнал  и  испольэуют  этот  сигнал•в  качестве  опорного для  синхронно-
го  детектирования  сигналов  от
интерФеренционных  картин ,  при
этом,  величину  потерь д определяют
из  соотношения  связывающеI.о  по-
тери,   степень  когерентності19        вы-
хQдного  излучения  ,и  длину   @    ис-

20 . следуемог`о  объекта.

р=4-`ii2.t  .
Такой  способ  может  быть  осущест-

влен  устройством  для  измерения  г1а-
25  раметров  стекловолоконIiнх  изделий,. `
` , `'сюдержащим  ист9чник  входного  иэлу-! чения  двухлучевого  интерФерометра,
. уста.новленнЕm  в  интерферирующих  лу-
чах  исследуемьй  объект ,  Фотоприем-

ЗО  НИК  с  усилителем  и  подключеннmк  нему  по  измерительному  вхсщу  син-
хронннй  детектор.

Отличие  устройства,  по5воляющее
осуществить  новын  способ  состоит  в

з5  ТОМ,  что  в  него дополнительно  введенымодулятор  частоты  вхад,ного  излуче-

40

ния,  два  по71упрозрачI.ых  зеркат1а,
фотоприемник,  усилитель  ограничи-
тель  и  Фазовращатель,  при  этом  зер-
кала  устан`овлены  на  пути  интерФе-
рирующих  лучей  до  исследуемого  объ-
екта,  а  выход  ФазовращатеTIя  подклю-
чен  ко  входу  опорного  напряжения
синхронного  детектора.

Приложенн±"  чертеж  изображает
45  Функциональную  схему  устройства  для

измерения  параметров  стекловолокон-
гшх  изделйй.

Устройство  содержит:   йсточник

5o:::;:е:и±Л::е:)в:т::g,|,шЛ:=:3:с::::+
ротное  зеркало  4,  полупрозрачное
зеркало  5.,  исследуею"  объецт  6,
диаФрагму  7,  повQротное  зеркало  8,.   .
ко7шиматор  9,  диаФра1му  10,  полу-

55  прозрачное  эеркало  11,  эталонньй
объект  12,  поворотное  зеркало  13„
коллиматор  14,  диафра1"у  15,  Фото-
приемник  16  измерительньm  усит1итель
17,  синхроншй  детектор  18,  Фотопри-

и  потерь,   а  также  увеличение  точНоС-6o
ти  измерений.

Указанная  цель  достигается  тем,
что  в  известном  сгіособе  для  измере-
ния  параметров  стекловолоконных  изде-
лий,  основанном  на  ФорМировании  свя-

8g:И3а:3:рg:=::ьFЛЗ;tОиГЗ::[i:ЗБ:::р22,
Устройство  работает  следующ"

обраэом.
Излучение  от  источника  света  1

через  модулятор  2  поступает  на  свето-
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iЁЁЁij::ЁЁЁЁЁЁi:;;:Ё:тi::Ё:Ё:ЁЁ;§;;:      -й;:Ё::Ё;:ЁЁЁЁi::;:Ё§:=:§::ЁЁ:i:ЁЁ:.
Зеркала  8  и  через  коллиматор  9  пос.    5   :::::iе;Л:х::  :::±е:::о:: :::::::ра

!ЁЁрЁТi:Е;И=а§:±айоЁЁЁ§:ё§ЁЁЁЁ:;Ё::О-       #lig[Ё:`Ё§:r:Е:;;еi§ЁЁрi:рЁ:::Ё:ЁЁ§. `
1З  и  через  коллиматор  g  также  попа_    10  ::g::рУi::::::ЛЗ:Оп=::;::::Л:а28хgд

:::Тэ:Оелg::&Ра:gУиt2:елП=:§:kПРГед.        ОПОЗ:g;:ь:::РgЕ:gЬИ:нЕ3L:К:8::к$2Ьо.
объекты  образуют  в  плоскости  диафраг.-Ьания  интерФеренционных  сигналов

f:Ё!?'ЁЁ:ЁЁ:Ё:fЁ§ЁЁi:!ъ:;::i.::я;-  „  Е:гЁ:=:Ё:;Ё;§::Ё: :::::: ::::::::апрозрачного  зеркала  5  поступает  на
эеркало  4,  отражается  от  него  и  че-
рез  светоделитель  З  и  коллиматор  14
попадает  на  диаФра1-му  15.     Пучок
света,   отра*еннш!t  от  полуг1роэрач-•-ного  зеркала  11  светоделителем  3
направtlяется  светоделителем  З  в
коллиматор  l4  и  также  попадает  на
диаФрагму  15.  Отраженные  от  зеркал
5  и  11  пучки  в. плоскости  диаФрагш
15  образуют  интерФ.еренционное  по-
ле,  не  связанное  с  исследуеь"
объектом.  С  помощью  модулятора  2
входное  излучение  мсщулируется  по
частоте,  благодаря  чему  на  диаФраг-' мах  1О  и   15  устанавливаются  систе-

из  формулн   (1}   определяют  сте=ёЬ;
когерентности  выходного  излучения,
а  потери  в  исслещуемом  объекте р.

20   Находят  из  соотношения

р= 4 `#.:                (2,
где  8  -  длi.на  иёследуемого  объекта.

25         Рассмотренный  спосЬб  и  устройст-во  позволяют  о]]ределять  степень  ко-
герентности  выходно1-о  излучения  и
находить  потеріI  в  образцах  раэлич-
ных  стекол  и  стекловолокна  в диа-

3o   пазоне  от  100'до 10дБ/км своспроизi.
::g:g:С::ю± gf5:ультатов  иэмерений `


